Pracovný poriadok

v Laboratóriu Elektrónovej litografie ÚI SAV
(Laboratórium)

I. Všeobecné ustanovenia
1) Laboratórium Elektrónovej litografie ÚI SAV slúži na prípravu mikroelektronických štruktúr metódou pomocou elektrónovej litografie pre elektrotechnické aplikácie. Zariadenia Laboratória umožňujú prípravu mikrometrových, submikrometrových a nanometrových štruktúr na veľkých plochách (1x1 až 15x15 cm2), vrátane výroby fotomasiek pre UV fotolitografiu a litografiu v hlbokej UV oblasti. 

Zariadenie je využívané spoločne riešiteľmi projektu Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike - II. etapa (CENTE), ITMS - 26240120019, financované zo zdrojov Európskej Únie cez ERDF, v rámci aktivity 2.4 Zvýšenie výskumného potenciálu Centra CENTE v oblasti elektrónovej litografie.



Riešiteľmi projektu využívajúcimi laboratórium sú: Elektrotechnický ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV, Ústav informatiky SAV, Ústav merania SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.
2) Laboratórium Elektrónovej litografie ÚI SAV je lokalizované v budove Ústavu informatiky SAV v miestnostiach č. 5, 6, 8, 9, 10 a 19 (klimatizované čisté priestory). 
Centrum CENTE toto Laboratórium zveľaďuje a snaží sa o jeho dovybavenie ďalšími podpornými zariadeniami.
3) Laboratórium bolo vybudované z finančných zdrojov SAV, Ústavu informatiky SAV a dobudované z finančných zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zakúpením zariadení Elektrónové delo s priamo žeravenou katódou pre elektrónový litograf a Riadiaci systém  pre elektrónovú nanolitografiu.

4) Inštitúcie združené v Centre využívajú Laboratórium aj na výuku študentov univerzít (najmä STU, UK).
5) Za prevádzku zariadení Laboratória Elektrónovej litografie ÚI SAV zodpovedá vedúci Laboratória a počas jeho neprítomnosti zástupca vedúceho Laboratória. Pri plnení svojej funkcie podlieha priamo riaditeľovi ÚI SAV.

6) Prevádzku Laboratória koordinuje ÚI SAV. Stanovenie poradia vykonávaných prác v Laboratóriu je organizované s ohľadom na energetickú náročnosť prevádzky Laboratória. Obsluhu zariadení, vykonávanie technologických procesov a dozor nad užívateľmi zapojenými do činnosti v Laboratóriu zabezpečuje obslužný personál Laboratória. 


Finančné náklady na prevádzku Laboratória sú hradené z projektov jednotlivých užívateľov úmerne podľa využívaného času, spotreby energie a materiálov. 
II. Vedúci Laboratória
1) Zodpovedá za prevádzku Laboratória a vykonávanie nevyhnutných profylaktických prác v Laboratóriu.
2)
Vyberá a poveruje pracovníkov Laboratória, ktorí sú zodpovední za konkrétne zariadenia a technologické procesy. 

3) Kontroluje evidenciu prác, ktoré sú v Laboratóriu realizované, resp. poveruje touto činnosťou svojho zástupcu. 
4) Organizuje školenia pre užívateľov podľa potreby a dohliada na činnosť užívateľov a obslužného personálu počas práce v Laboratóriu.

5) Organizuje odstránenie porúch na zariadeniach, dôsledkov havárií a rieši iné nedostatky vzniknuté v Laboratóriu. Informuje riaditeľa ÚI SAV o možnostiach riešenia finančných otázok spojených so servisnými prácami na zariadeniach.
III . Povinnosti užívateľa  Laboratória 
1) Postup užívateľa pri vyhotovení štruktúr na vzorkách: 
- Užívateľ požiada vedúceho Laboratória požiadavku o vyhotovenie litografických štruktúr na vzorkách.
- Vedúci Laboratória v spolupráci s obslužným personálom a užívateľom posúdi požiadavku, dohodne vyhotovenie štruktúr na vzorkách s obslužným personálom a oznámi záujemcovi odhadnutý termín vyhotovenia štruktúr na vzorkách a odhad finančných nákladov. Ak sa tento termín zmení v priebehu vyhotovenia štruktúr, dohodne so záujemcom ďalší termín.

- Záujemca môže byť prítomný v Laboratóriu počas spracovania svojej požiadavky (vzorky), ak sa o tom dohodne s vedúcim Laboratória.
2)  Časť získaných výsledkov môže byť (so súhlasom zadávateľa) zverejnená na webe, na stránke CENTE alebo Laboratória.
3) Užívateľ je oboznámený a dodržiava všetky požiarne a bezpečnostné pravidlá na pracovisku (Organizačný poriadok ÚI SAV, Požiarny štatút, Bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrickými zariadeniami, Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi).

V Bratislave dňa 01. 10. 2011 schválili členovia KRC
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